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Kalibroi ja dokumentoi kitevasti

Kalibrointi on tarkeé& osa instrumentoinnin kunnossa-
pitoa — silla taataan mittausten ja sita kautta myés
s&adon oikeellisuus. Kalibrointiin liittyy oleellisena
osana todistettavuus, eli kalibrointitapahtuma on

dokumentoitava. Jos tdma tehdd&n manuaalisesti

Beamex® MC4 on uusi dokumentoiva prosessi-
kalibraattori, johon kalibroitavien laitteiden tiedot voi-
daan lahettdd Beamex® CMX kalibrointienhallinta-
ohjelmistosta. Kalibroinnin tulokset voidaan tallettaa
suoraan MC4:n muistiin ja siirtdd CMX:aéan.

MC4 on prosessikalibraattori joten silla voidaan ka-
libroida kaikki yleisimméat prosessisuureet, kuten pai-
ne, lampdtila ja sdhkdiset suureet. MC4 voidaan va-
rustaa seka sisdisilla etta ulkoisilla painemoduuleilla,
mik& merkitsee laajoja konfigurointimahdollisuuksia
painekalibroinnin suhteen. Muita toiminnallisuuksia
ovat muun muassa mittaus ja generointi seuraaville
suureille: virta, jannite, taajuus, termopari- ja RTD-
lampétila, resistanssi ja pulssit. Liséksi mukana on
myds kytkintestaus. MC4:ssé on sisainen 24 VDC
syo6ttdjannite, johon saadaan haluttaessa sisai-

nen 250 ohmin sarjaresistanssi mahdollistamaan
HART®-piirin sy6ttd.

niin siihen kuluu suurin osa kalibrointiin kaytetysta
ajasta. Kayttamalla kalibrointiohjelmaa ja kommuni-
koivaa/dokumentoivaa kalibraattoria, tydmaara ja
virheelliset kirjaukset minimoituvat.

Suomenkielinen valikkopohjainen kayttéliityma
yhdessé tdyden numeerisen nappaimistéon kanssa
tekee MC4:n kéyton helpoksi huolimatta laitteen
monipuolisesta toiminnallisuudesta.

MC4:n toimitukseen kuuluu akkreditoitu kalibrointi-
todistus, joten MC4-kalibraattorin hankkiva asiakas
voi vakuuttua sen tarkkuudesta. Kuten kaikkien Bea-
mexin tuotteiden, myés MC4:n tekninen tuki, huolto
ja uudelleenkalibrointi ovat hoidettavissa vaivatto-

masti Beamexin kautta.

MC4 on suunniteltu kenttakayttddn joten se kestaa
myds ankaria ympéristdolosuhteita.




Beamex® MC4 dokumentoiva prosessikalibraattori
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Beamex® MC4 dokumentoiva prosessikalibraattori ja Beamex® CMX kalibrointienhallintaohjelmisto — tarkkaa ja
tehokasta kalibrointia.

MC4 ominaisuuksia

Tarkka paineen, lampétilan ja sdhkdisten suureiden kalibraattori
¢ painemittaustarkkuus: perusvirhe +0.035% lukemasta
¢ sahkoiset alueet: perusvirhe +0.02%lukemasta

Dokumentoiva — kommunikoi Beamex® CMX kalibrointiohjelmiston kanssa
¢ muisti yli 200:lle kalibroitavalle positiolle (laitetiedot ja mittaustulokset)
Sisdiset painemoduulit

* painealueet: +200 mbar, -1 ... 2 bar,—1 ... 20 barja 0 ... 160 bar

* MC4:4an mahtuu yksi sisdinen painemoduuli — liséksi tila myds
barometrimoduulille laitteen sisélle

Ulkoiset painemoduulit
* 14 eri moduulia alueella —1 ... 1000 bar
Vastusanturikertoimien syo6tt6é (PRT)

e kalibroidun vastusanturin korjauskertoimien (Callendar van Dusen)

sy6ttd, jolloin kalibroinnissa havaittu anturin poikkeama voidaan
kompensoida pois.




MC4 ominaisuuksia

1. TEHOKAS. MC4 kommunikoi CMX
ohjelmiston kanssa, joten kalibroinnit ja
niiden dokumentointi on tehokasta. Laite ja
kalibrointitiedot siirretddn MC4:4&n suoraan
CMX:sté ja kalibrointitulokset kirjautuvat
MC4:n muistiin, josta ne edelleen siirretaan
takaisin CMX:n tietokantaan. Kaikki manuaa-
linen kirjaaminen jaa pois.

2. MONITOIMINEN. MC4:l1a voidaan
kalibroida kaikki yleisimmét prosessimitta-
laitteet — muun muassa paine- ja lampétilala-
hettimet ja kytkimet seka nayttdlaitteet.

3. TARKKA. MC4 on tarkka prosessi-
kalibraattori ja sen mukana tulee aina akkre-
ditoitu kalibrointitodistus (Beamex kalibrointi-
laboratorio K026).

4. HELPPOKAYTTOINEN. MC4:ssé on
suomenkielinen valikkopohjainen kaytto-
littyma joka yhdesséa tdyden numeerisen
nappaimistén kanssa tekee MC4:n kaytén
helpoksi huolimatta laitteen monipuolisesta
toiminnallisuudesta.

Muita ominaisuuksia

Ominaisuus Spesifikaatio

Kalibrointitila ja muisti Kalibrointitilaan voidaan luoda tai 1ahettaa kalibroitavien laitteiden tiedot ja kalibrointiohjeet. Kalibrointitulokset
tallentuvat MC4:n muistiin, josta ne aikanaan voidaan siirtdd CMX:aén.

Anturikertoimien syéttd Kalibroidun vastusanturin (esim. Pt100) korjauskertoimien tallennus MC4:4an, jolloin kyseisen anturin todettu virhe
(PRT) voidaan kompensoida pois ja siten parantaa lampétilamittauksen tarkkuutta.

Virhe% nayttd Lahetinté kalibroitaessa MC4 voi néyttda suoraan lahettimen virheen %-arvona, joka kertoo kuinka paljon
lahettimessé on virhetta.

Virheen nayttdé suoraan

. S ke Lahetinta kalibroitaessa virhe voidaan nayttaa myos sisdédnmeno- tai ulostuloyksikdssa.
mittayksikkéina

Y%o-nayttd Mittaus- tai generointiarvo voidaan néyttdd myos %:na maéritellysta alueesta.

Skaalaus Seka mittaus- ettd generointiarvot voidaan myos skaalata mihin tahansa erikoisyksikkd6n (esim I/min). Skaalaus
toimii my®&s juurtaville siirtofunktioille (esimerkiksi virtausmittaussovelluksissa) ja myds kayttdjan maarittelemille
siirtofunktioille.

Kayttajaasetukset MC4:een voi mééritelld suuren maéaran kayttajakohtaisia asetuksia, jolloin sen kéyttdé helpottuu ja nopeutuu
edelleen.

Vuototesteri Vuototesteritoiminto ndyttda paineen pudotuksen ja nopeuden kayttajan méérittelemén jakson aikana.

Askellus ja ramppi Vapaasti méariteltavissa olevat askellus ja ramppitoiminnot — sek& automaattinen ettd manuaalinen askellus
mahdollista.

Ohjelmoitavat halytykset Kaikille mittauksille mahdollista asettaa halytykset raja-arvon tai muutosnopeuden mukaan.

Vaimennus Ohjelmoitavat vaimennukset eri mittauksille.

Analoginen naytté MC4:ssa on myés mahdollista asettaa mittauksen tai generoinnin néytté analogisena palkkina.

Paine-eronéaytté Kahden painemittauksen (painemoduulin) eroarvon nayto.

Varmistusmittaus MC4:lla on mahdollista mitata samaa painetta kahdella painemoduulilla ja asettaa héalytys, jos mittaukset poikkeavat
toisistaan asetetun arvon verran tai enemman (esim. painesailidtestauksessa).

Poikkeamanaytt Poikkeamanéytté ilmoittaa mittauksen poikkeaman asetetusta arvosta.

Lisatietonaytto Nayttaa mittauksen, simuloinnin tai generoinnin aikana lisdksi Min/Max/Muutosnopeus/Siséinen lampétila/

termoparijannite/RTD vastusarvon jne.



MC4 - Yleiset tekniset tiedot

Yleiset tekniset tiedot

Ominaisuus Spesifikaatio

Naytté 60 mm x 60 mm (2.36” x 2.36"), 160 x 160 pikselia, taustavalaistu LCD.
Paino 720 ... 830 g, riippuen mallista ja asennetuista painemoduuleista.
Mitat 215 mm x 102 mm x 49 mm (s/I/k)
Nappéaimistd Kalvonéppéimisto
Akkutyyppi Ladattava NiMH, 4000 mAh, 3.6V DC
Latausaika 5 tuntia, ilman kuormaa.
Laturi 100 ... 240 VAC, 50-60 Hz
Akkujen toiminta-aika 13 ... 24 tuntia mitattaessa iiman taustavaloa.
8 ... 12 tuntia syottettdessé keskiméarin 12 mA virtapiiriin, taustavalo p&alla.
Paristojen kesto (paristokotelo, 4 ...8 tuntia mitattaessa iiman taustavaloa.
jossa 4 kpl AA paristoa) 25 ...4 tuntia sydtettdessa keskiméérin 12 mA virtapiiriin, taustavalo paalla.
Kayttélampaétila -10 ...50°C
Kayttdlampétila akkuja ladattaessa 0..35°C
Varastointilampétila -20 ...60°C
Kosteudensieto 0 ... 80% suhteellista kosteutta, ei kondensoitumista.
L&mpeamisaika Tekniset tiedot voimassa 5 minuutin kuluttua.
Jannitekestoisuus 30V AC,60VDC
Turvallisuus Direktiivi 73/23/EEC, EN 61010-1
EMC (sahkémagneettinen Direktiivi 89/336/EEC, EN 61326
yhteensopivuus)

Jannitteen mittaus -1...60V DC

Alue Resoluutio 1 vuoden epavarmuus() "
+0.25V 0.001mV 0.02% RDG + 5 pV
+(0.25...1V) 0.01 mV 0.02% RDG + 5 pV
1..25V 0.1 mV 0.02% RDG + 0.25 mV
25...60V 1mV 0.02% RDG + 0.25 mV
Lampétilakerroin Liséa 0.0015 % RDG /°C epavarmuuteen 18 ... 28°C ulkopuolella.
Tulon impedanssi >1 MQ

Tuetut yksikd V, mV, yv

Naytén paivitysnopeus 3/s

Virtamittaus +100 mA

Alue Resoluutio 1 vuoden epavarmuus(z) "
+25mA 0.0001 mA 0.02% RDG + 1.5 pA
+(25...100 mA) 0.001 mA 0.02% RDG + 1.5 pA
Lampétilakerroin Liséa 0.0015 % RDG /°C epavarmuuteen 18 ... 28°C ulkopuolella.
Tulon impedanssi <750
Tuetut yksikd mA, A
Naytén paivitysnopeus 3/s

Syéttéjannite
Maksimivirta > 25 mA, oikosulkusuojattu
Lahtéjannite 24V = 10%
Lahtdimpedanssi HART® -vastuksella 300 Q + 20%

1) Epavarmuus siséltdd Beamex-laboratorion referenssistandardin epavarmuuden, laitteen hystereesin, epalineaarisuuden, toistettavuuden
ja tyypillisen pitkaaikaispysyvyyden (1 vuosi) kattavuuskertoimella 2 (k=2).




Sahkomittaukset

Taajuuden mittaus 0.0027...50 000 Hz

Alue Resoluutio 1 vuoden epavarmuus(z)"
0.0027...0.5 Hz 0.000001 Hz 0.01% RDG
0.5...5 Hz 0.00001 Hz 0.01% RDG
5...50 Hz 0.0001 Hz 0.01% RDG
50...500 Hz 0.001 Hz 0.01% RDG
500...5000 Hz 0.01 Hz 0.01% RDG
5000...50000 Hz 0.1 Hz 0.01% RDG
Lampétilakerroin Spesifikaatio voimassa vélilla —10...50°C
Tuloimpedanssi >1MQ

Liipaisutaso —1...14 V yhden V:n askelilla ja avoimella kollektoritulolla
Minimiamplitudi 2 Vpp (< 10 kHz), 3 Vpp (10...50 kHz)

Tuetut mittayksikot Hz, kHz, cph, cpm, 1/Hz (s), 1/kHz (ms), 1/MHz (us)
Gate-aika 267 ms + jakson aika

1) Epévarmuus siséltda Beamex-laboratorion referenssistandardin epavarmuuden, laitteen hystereesin, epalineaarisuuden, toistettavuuden ja
tyypillisen pitkaaikaispysyvyyden (1 vuosi) kattavuuskertoimella 2 (k=2)

Pulssilaskenta 0...9 999 999 pulssia

Ominaisuus Spesifikaatio

Alue 0...9 999 999 pulssia

Tuloimpedanssi > 1 MQ

Liipaisutaso —-1...14 V yhden V:n askelilla ja avoimella kollektoritulolla
Minimiamplitudi 2 Vpp (pulssin pituus > 50 ps), 3 Vpp (pulssin pituus 10 ... 50 ps)

Kytkimen testaus

Ominaisuus Spesifikaatio

Potentiaalivapaat kytkimet Testijannite (-virta) 3V,0.13mA (1V)or24V,35mA (2V)

Jannitetason tunnistus Liipaisutaso —-1...14 V yhden V:n askelilla
Tuloimpedanssi >1MQ




Painemittaukset

Sisaiset painemoduulit

Sisdiset moduulit® Yksikko Resoluutio 1 vuoden epavarmuus(+)"
0.035% FS + 0.05% RDG

200mC mbar 200 0.01 (0.07 mbar + 0.05% RDG )
0.015% FS + 0.035% RDG
e e —liee gL (0.0003 bar + 0.035% RDG)
0.015% FS + 0.035% RDG
20C bar -11020 0.0001 (0.003 bar + 0.035% RDG)
0.015% FS + 0.035% RDG
e oL Gz L (0.024 bar + 0.035% RDG)
Barometrinen Mahdollistaa absoluuttisen paineen mittauksen yllamainituilla painemoduuleilla. Kun tehd&én
moduuli absoluuttisen paineen mittausta, niin ylldmainittuihin mittaustarkkuuksiin on lisattava barometri-

moduuliin epdvarmuus (siséisella barometrilla: 0.1 kPa (1 mbar), ulkoisella 0.05 kPa (0.5 mbar)).

Ominaisuus Spesifikaatio

Lampétilakerroin < +0.001 % lukemasta /°C alueen 15...35 °C ulkopuolella.
Ylipainekestoisuus 2 x alue
Paineliitanta IPM200mC, IPM2C ja IPM20C: G 1/8" naaras, jossa G 1/8 (ISO 228/1)
60° sisdinen kartioliitin INT 160: G 1/8” naaras (suora kierre)
Painevaliaine, Kostuvat osat: ruostumaton teras AISI316, Nitriilikumi.
yhteensopivuus Vaaralliseksi luokitellun painevaliaineen kaytto kielletty.
Tuetut mittayksikot Pa, hPa, kPa, MPa, mbar, bar, Ibf/ft2, psi, ozf/in2, gf/lcm2, kgf/cm2, kgf/m2, kp/cm2, at,

mmH20, cmH20, mH20, iwc, ftH20, mmHg, cmHg, mHg, inHg, mmHg(0°C), inHg(0°C),
mmH20(4°C; 60°F; 68°F/20°C), cmH20(4°C; 60°F; 68°F/20°C), inH20(4°C; 60°F;
68°F/20°C), ftH20(4°C; 60°F; 68°F/20°C), torr, atm, + nelja (4) kayttajan maariteltavissa
olevaa paineyksikkoa.

Néaytoén paivitysnopeus 25/s

Ulkoiset painemoduulit (EXT)

Module Alue? Resoluutio 1 vuoden epavarmuus(z)"
Barometrinen 800...1200 mbar abs 0.1 mbar 0.5 mbar
EXT10mD +10 mbar differentiaali 0.001 mbar L0 Pl e OLTT55 [RIEE

(0.01 mbar + 0.1% RDG)
0.025% FS + 0.025% RDG

EXT100m 0..100 mbar 0001 mbar (0.025 mbar + 0.025% RDG)
EXT400me £400 moar o] e (0,08 mbar + 0.636% RDG)
BXTe 1 bar 0.00001 bar (0.00015 bar + 0.025% RDG)
EXT20 1.2 bar 40523 (6,005 bar + 0.025% RDG)
EXTec - bar 0.0001 ber (6,005 bar + 0.025% RDG)
EXT00 120 bar S (6,003 bar » 0.025% RDG)
EXTe0 0...60 bar 0.001 bar (6,006 bar + 06365 FDG)
EXTI00 0100 bar 0.001 bar ?6?31%bzrs N RRDDGG)
EXT160 0...160 bar 0.001 bar (0,01 bar + 0.025% RDG)
EXT2%0 0...250 bar U (0,038 bar + 0.025% RDG)
EXT600 0...600 bar 0.01 bar (0,09 bar » 0.025% RDG)
EXT1000 0...1000 bar 0.01 bar 0.015% FS + 0.025% RDG

(0.15 bar + 0.025% RDG)

1) Epavarmuus sisaltdd Beamex-laboratorion referenssistandardin epavarmuuden, laitteen hystereesin, epalineaarisuuden, toistettavuuden
ja tyypillisen pitk&aikaispysyvyyden (1 vuosi) kattavuuskertoimella 2 (k=2).

2) Siséisella painemoduulilla voidaan mitata myds absoluuttista painetta, jos barometrimoduuli on kéytossa.

3) MC4:ssa voi olla yksi sisdinen painemoduuli ja barometrimoduuli.
Kaikki ulkoiset painemoduulit ovat yhteensopivia MC5/MC5P:n ja MC2:n kanssa.



Sdhkogeneroinnit, anturimittaukset ja -simuloinnit

Pienjannitteen mittaus (T/C-liittimet) -25 ... 150 mV

Alue Resoluutio 1 vuoden epavarmuus(x)"
-25...150 mV 0.001 mV 0.02% RDG + 4 pV
Lampétilakerroin Liséa 0.0015 % RDG /°C epavarmuuteen 18 ... 28°C ulkopuolella.
Tuloimpedanssi > 10 MQ

Tuetut mittayksikot V, mV, pv

Naytén paivitysnopeus 3/s

Pienjannitteen generointi (T/C-liittimet) -25 ... 150 mV

Alue Resoluutio 1 vuoden epavarmuus(+)"
-25...150 mV 0.001 mV 0.02% RDG + 4 pV
Lampétilakerroin Lisda 0.0015 % RDG /°C epavarmuuteen 18 ... 28°C ulkopuolella.
Max kuormitusvirta 5 mA

Kuormituksen vaikutus < 5pV/mA

Tuetut mittausyksikoét V, mV, yv

Jannitteen generointi -3 ... 12V

Alue Resoluutio 1 vuoden epavarmuus(z)"
+0.25V 0.01 mV 0.02% RDG + 0.1 mV
-3...-0.25V 0.1 mV 0.02% RDG + 0.1 mV
0.25...12V 0.1 mV 0.02% RDG + 0.1 mV
Lampétilakerroin Liséa 0.0015 % RDG /°C epavarmuuteen 18 ... 28°C ulkopuolella.
Max kuormitusvirta 5mA

Kuormituksen vaikutus <50 pV/mA

Tuetut mittausyksikot V, mV, pv

Virran generointi (syotto tai ohjaus) 0 ... 25 mA

Alue Resoluutio 1 vuoden epavarmuus(+) "
0...25 mA 0.0001 mA 0.02% RDG + 1.5 pA
Ominaisuus Spesifikaatio

Lampétilakerroin < +0.0015% RDG / °C alueen 18...28°C ulkopuolella

Kuorman max. impedanssi 750 Q (0...20 mA), 600 Q (20...25 mA)

(virran syoéttotila)

Max. syéttéjannite 60V

(virran ohjaustila)

Tuetut mittausyksikot mA, pA

1) Epavarmuus siséltdd Beamex-laboratorion referenssistandardin epavarmuuden, laitteen hystereesin, epalineaarisuuden, toistettavuuden
ja tyypillisen pitkaaikaispysyvyyden (1 vuosi) kattavuuskertoimella 2 (k=2).




Sdhkdgeneroinnit, anturimittaukset ja -simuloinnit

Resistanssin mittaus 0 ... 4 000 Q

Alue Resoluutio 1 vuoden epavarmuus(z)"
0...250 O 1mQ 4-johdinkytkenta:
250...2650 O 10 mQ 0.02% RDG + 3.5 mQ
3-johdinkytkenta:
2650...4000 O 100 mQ 0.02% RDG + 13.5 mQ
Lampétilakerroin Lisaa 0.0015 % RDG /°C epavarmuuteen 18 ... 28°C ulkopuolella.
Mittausvirta Pulssitettu kaksisuuntainen 1 mA (0 ... 500 Q), 0.2 mA (>500 Q).
Tuetut mittausyksikot 0, kQ
Naytdn paivitysnopeus 3/s

Resistance simulation 0...4 000 Q

Alue Resoluutio 1 vuoden epavarmuus(x)"?

0...400 O 10 mQ 0.04 % RDG tai 30 mQ (Kumpi on isompi)
400...4000 Q 100 mQ 0.04 % RDG tai 30 mQ (Kumpi on isompi)
Lampétilakerroin Liséa 0.0015 % RDG /°C epavarmuuteen 18 ... 28°C ulkopuolella.
Max. mittausvirta, lexc 5 mA (0...650 Q) lexc x Rsim < 3.25 V (650...4000 Q)
Asettumisaika (pulssitettu virta) 1ms

Tuetut mittausyksikot 0, kQ

2) Voimassa, kun mittausvirta >0.2 mA (0...400 Q), >0.1 mA (400...4000 Q)

Taajuuden generointi 0.0005 ... 10 000 Hz

Alue Resoluutio 1 vuoden epavarmuus(+) "
0.0005...0.5 Hz 0.000001 Hz 0.01% RDG

0.5...5Hz 0.00001 Hz 0.01% RDG

5...50 Hz 0.0001 Hz 0.01% RDG

50...500 Hz 0.001 Hz 0.01% RDG

500...5000 Hz 0.01 Hz 0.01% RDG

5000...10000 Hz 0.1 Hz 0.01% RDG
Lampétilakerroin Spesifikaatio voimassa valilla —10 ... 50°C

Max. kuormitusvirta 5 mA

Ulostuloamplitudi positiivinen kanttiaalto 0...12 Vpp +(0.2 V+5%)
Ulostuloamplitudi symmetrinen kanttiaalto  0...6 Vpp +(0.2 V+5%)

Pulssisuhde 1...99 % (0.0009...500 Hz),

Ylhaalla-/alhaallaolonaika: minimi 25us, maksimi 1165 s
Tuetut mittayksikot Hz, kHz, cph, cpm, 1/Hz (s), 1/kHz (ms), 1/MHz (ps)
Taajuushuojunta <0.28 ps

Pulssigenerointi 0 ... 9 999 999 pulssia

Alue 0 ...9 999 999 pulssia
Resoluutio 1 pulssi

Max. kuormitusvirta 5 mA

Ulostuloamplitudi positiiviset pulssit 0...12 Vpp £(0.2 V+5%)
Ulostuloamplitudi symmetriset pulssit 0...6 Vpp +(0.2 V+5%)
Pulssitaajuus 0.0005...10 000 Hz

1...99 % (0.0009...500 Hz),

Pulssisuhde Yihaalla-/alhaallaclonaika: minimi 25ps, maksimi 1165 s

1) Epavarmuus siséltdd Beamex-laboratorion referenssistandardin epavarmuuden, laitteen hystereesin, epalineaarisuuden, toistettavuuden
ja tyypillisen pitkaaikaispysyvyyden (1 vuosi) kattavuuskertoimella 2 (k=2).



Lampatilan mittaus ja simulointi

Termoparimittaus ja simulointi

Vakiotoimitukseen kuuluvat termoparit

Tyyppi Alue (°C) 1 vuoden epavarmuus(x) "
0...200 3)

B2 200...500 2.0°C
500...800 0.8°C
800...1820 0.6°C
-50...0 1.0°C

R2 0...50 0.7°C
50...1400 0.5°C
1400...1768 0.6°C
-50...0 1.0°C

32 0...50 0.7°C
50...1500 0.6°C
1500...1768 0.7°C
—-270...-200 3

E2 -200...0 0.07°C + 0.08% RDG
0...600 0.07°C + 0.015% RDG
600...1000 0.026% RDG
-210...-200 3

J2 -200...0 0.08°C + 0.07% RDG
0...1200 0.08°C + 0.02% RDG
—-270...-200 3

K2 —-200...0 0.1°C + 0.1% RDG
0...1000 0.1°C + 0.02% RDG
1000...1372 0.03% RDG
—-270...-200 3
-200...-100 0.02% RDG

N2 -100...0 0.15°C + 0.05% RDG
0...750 0.15°C + 0.01% RDG
750...1300 0.03% RDG
—-270...-250 3

T2 —250...-200 0.7°C
-200...0 0.1°C + 0.1% RDG
0...400 0.1°C + 0.01% RDG

U -200...0 0.15°C + 0.1% RDG
0...600 0.15°C + 0.01% RDG

Lo —-200...0 0.13°C + 0.07% RDG
0...900 0.13°C + 0.02% RDG
0...900 0.4°C

Cc9o 900...2000 0.045% RDG
2000...2315 1.2°C
0...70 3
70...200 1.0°C

Go 200...1600 0.5°C
1600...2000 0.7°C
2000...2315 1.0°C
0...1000 0.4°C

D9 1000...2000 0.04% RDG
2000...2315 1.2°C

Ominaisuus Mittaus Simulointi

Resoluutio 0.01°C 0.01°C

i n Liséaa 0.0015 % RDG /°C Liséa 0.0015 % RDG /°C

Lelmgeil el epavarmuuteen 18 ... 28°C ulkopuolella. epavarmuuteen 18 ... 28°C ulkopuolella.

Tuloimpedanssi >10 MQ -

Tuetut mittayksikot °C, °F, K °C, °F, K

Naytén paivitysnopeus 3/s -

Max. kuormitusvirta - 5 mA

Kuormituksen vaikutus - <5 pV/mA




Lampatilan mittaus ja simulointi

Sisainen vertailuliitos

-10...50°C +0.25°C

1) Epéavarmuus siséltda Beamex-laboratorion referenssistandardin epavarmuuden, laitteen hystereesin, epélineaarisuuden, toistettavuuden
ja tyypillisen pitkaaikaispysyvyyden (1 vuosi) kattavuuskertoimella 2 (k=2). Huomaa: Termoparin epavarmuus ei sisélla vertailulitoksen epavarmuutta.
2) IEC 584, NIST MN 175, BS 4937, ANSI MC96.1
3) +0.02 % termojannitteesta + 4 Vv
4) DIN 43710
5) ASTM E 988 — 96
6) ASTM E 1751 - 95e1

RTD mittaus ja simulointi

Vastusanturi Resoluutio Mittaus 1 vuoden Simulointi 1 vuoden
epavarmuus(z) epavarmuus(z)" ?
—-200...0°C o 0.06°C 0.10°C
Pt50...1000 0...850°C 0.01°C 0.06°C + 0.025% RDG  0.10°C + 0.025% RDG
Ni 100 —-60...180°C 0.01°C 0.06°C 0.12°C
Ni 120 -80...260°C 0.01°C 0.06°C 0.12°C
Cu10 —200...260°C 0.01°C 0.2°C 0.8°C
Toiminto Mittaus Simulointi
Lampétilakerroin Lisaé 0.0015 % RDG /°C Lisa& 0.0015 % RDG /°C
epavarmuuteen 18 ... 28°C ulkopuolella. epavarmuuteen 18 ... 28°C ulkopuolella.
Mittausvirta Pulssitettu, 1 mA (0..500 Q), _
0.2 mA (>500 Q).
Max resistanssin _ 5 mA (0...650 Q)
mittausvirta lexc x Rsim < 3.25 V (650...4000 Q)
Tuetut mittayksikot °C, °F, K °C, °F, K
Naytén paivitysnopeus 3/ second -
Asettumisaika 1ms -
Vakiotoimitukseen kuuluvat vastusanturityypit
Pt50 (385) Pt400 (385) Pt100 (3926) Pt100 (3923) Cu10 (427)
Pt100 (385) Pt500 (385) Pt100 (391) Ni100 (618)
Pt200 (385) Pt1000 (385) Pt100 (375) Ni120 (672)

1) Epavarmuus siséltdd Beamex-laboratorion referenssistandardin epavarmuuden, laitteen hystereesin, epalineaarisuuden, toistettavuuden
ja tyypillisen pitk&aikaispysyvyyden (1 vuosi) kattavuuskertoimella 2 (k=2).
2) Voimassa, kun mittausvirta >0.2 mA (0...400 Q), >0.1 mA (400...4000 Q)

Vakiovarusteet

Kéayttéohje

Akkreditoitu kalibrointitodistus

Ladattavat akut ja laturi

Mittajohdot ja klipsit

USB-kaapeli

Paineliitin G1/8” naaras — G1/8” uros 60° sisaisella kartiolla

Lisavarusteet

® | aukku (pehmed)
® Paristokotelo (sormiparistoja varten)
® Kalibrointipumput

Pidatamme oikeuden muutoksiin.
HART® on HART® Communication Foundationin rekisterdity tavaramerkki.
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Lisatietoja: www.beamex.com tai ota yhteyttéd: info@beamex.com



